Title (en)
PLATFORM OF A ROTOR BLADE WITH FILM COOLING HOLES IN THE PLATFORM AND CORRESPONDING TURBOMASCHINE

Title (de)
PLATTFORM EINER LAUFSCHAUFEL MIT FILMKUHLUNGSOFFNUNGEN AN DER PLATTFORM UND ZUGEHORIGE STROMUGSMASCHINE

Title (fr)
PLATEFORME D'UNE AUBE COMPRENANT DES TROUS DE REFROIDISSEMENT A FILM ET TURBOMACHINE ASSOCIEE

Publication
EP 3232000 A1 20171018 (DE)

Application
EP 16165557 A 20160415

Priority
EP 16165557 A 20160415

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Plattform einer Laufschaufel (4) fir eine Stromungsmaschine, wobei die Plattform (12) eine Ebene (13) aufweist, aus
der die Laufschaufel (4) herausragt und auf der der Laufschaufel (4) abgewandten Seite ein Vorsprung (14) herausragt, der beim Einbau in die
Strdémungsmaschine zu einem in axialer Richtung benachbarten Leitschaufelabschluss (10) ragen kann, so dass sich zwischen dem Vorsprung
(14) und dem Leitschaufelabschluss (10) ein Zwischenraum ausbilden kann, der nicht dem Hauptgasstrom des in der Strémungsmaschine zu
entspannenden oder zu komprimierenden Gases ausgesetzt ist. Die Plattform ist dadurch ausgezeichnet, dass auf dem Vorsprung (14) mindestens
ein Loch (16) vorhanden ist, durch das aus einer Kihlluftversorgung (15) der Laufschaufel stromendes Kuhlfluid austreten kann, wobei das Loch
(16) so geneigt ist, dass die Ausbildung einer Filmkihlung auf dem Vorsprung (14) bewirkt werden kann. Eine zugehérige Strémungsmaschine wird
ebenfalls prasentiert.
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